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Aufbau und Funktionsweise

Die laserinterferometrischen Messtaster der Serie LM
sind Prazisionslangenmessgerate. Mit diesen Tastern sind
taktile Messungen Uber einen Messbereich von 20 bzw.
50 mm mit Nanometergenauigkeiten mdglich. Die Mess-
taster sind durch ihre BaugréRe und den Spannschaft-
durchmesser von @ 8h6 kompatibel zu konventionellen
Messsystemen.

Das integrierte Laserinterferometer wandelt die Mess-
bewegung der motorisch angetriebenen Messpinole
in ein Interferenzsignal um. Dieses optische Messsig-
nal wird durch Lichtwellenleiter zur optoelektronischen
Versorgungs- und Auswerteeinheit Ubertragen und als
Langenwert ausgegeben.

Der stabile He-Ne-Laser, dessen Licht dem Laser-
interferometer Uber Lichtwellenleiter zugefuhrt wird, sowie
die Korrektur der Umwelteinfllisse auf die Laserwellenlan-
ge sind die Grundlage firr die hohe Messgenauigkeit. Die
Bedienung und Anzeige erfolgt wahlweise Uber ein sepa-
rates Display oder Uber einen PC mit Software.

Besondere Merkmale und Vorteile

* Hochste Prazision und Genauigkeit durch laser-
interferometrisches Messverfahren

* He-Ne-Laser mit hoher Frequenzstabilitat als Mal3-
verkorperung

» Konstante Messkraft im gesamten Messbereich
» Ausgezeichnete Linearitat im gesamten Messbereich
« Lichtwellenleiterkopplung des Messtasters

» Unempfindlichkeit gegeniiber elektromagnetischen
Feldern

» Keine thermische Beeinflussung der Messumgebung

» Korrektur der Umwelteinfliisse auf die Wellenlange
des Laserlichtes

* Motorischer Antrieb der Messpinole

» Einbaulage beliebig

» Ruckfuhrbar auf staatliche Normale

» Datenerfassungs- und Anzeigesoftware

» Offene Schnittstellen fir OEM-Software unter Windows
und Linux

Anwendungen
» Prazisions-Langenmesstaster
» Besonders geeignet fiir die Endmalfikalibrierung

 Kalibrierung von Messstiften, Lehrdornen, Maf3staben,
Messuhren und anderen Mal3verkdrperungen

» Préazisionsdickenmessung durch die Verwendung
zweier Messtaster, z. B. Linsendicken-, Waferdicken-
und Foliendickenmessung

Technische Daten Modell LM 20 Modell LM 50
Messbereich 20 mm 50 mm
Auflésung 0,1 nm 0,1 nm
Linearitat Uber den gesamten Messbereich <+2nm
Spannschaftdurchmesser @ 8 mm h6

Messkraft, fest eingestellt ab Werk * 05N..15N
Arbeitstemperaturbereich 15°C...30°C

Abmessungen (B x T x H):
Messtaster ohne Messbolzen
Messtaster mit Messbolzen
Elektronische Versorgungs- und Auswerteeinheit

60 mm x 36 mm x 170 mm
60 mm x 36 mm x 220 mm
450 mm x 400 mm x 150 mm

60 mm x 36 mm x 137 mm
60 mm x 36 mm x 170 mm
450 mm x 400 mm x 150 mm

3709
ca. 8 kg

420 g
ca. 8 kg

Masse:
Messtaster
Elektronische Versorgungs- und Auswerteeinheit
Schnittstellen Standard
Optional

RS232C, USB
Digitales 32-bit Parallelinterface
Digitale Inkrementalsignale (TTL-Pegel)

Analoge Inkrementalsignale (1V,.)

Kabellange zwischen Sensorkopf und Elektronikeinheit

3 m, optional bis 10 m

Spannungsversorgung

100 VAC ... 240 VAC /47 Hz ... 60 Hz

Laserschutzklasse nach EN 60825-1:2014 und
ANSI Z136.1 (CDRH)
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* Einbaulage beachten
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